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全新自动集成设备采用：享誉世界的NIMO技术及其应用优势 

单个工作日即可测量数千工晶状体 

● 单次点击可检测多达121个人工晶状体  

● 每小时可检测200至400个人工晶状体 

高分辨率光焦度测绘仪以及波前像差分析仪 

● 适用单焦、环曲面、多焦、多焦环曲面各种人工晶状体  

● 灵活的矩阵托盘设计 

● 一次性校准 

● 适用于干湿检测环境  

● 针对测量时达到液体无波动状态而设计的固定IOL矩阵盘 


